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13 R4.12.1 微細加⼯試料膜厚・膜応⼒測定装置 ⼀式 ヤマト科学株式会社 14,997,400円

12 R4.11.21
広視野4⾊同時撮像装置MuSCAT4の光学系および関連部品の構造設計と実
機の製作 ⼀式

オプトクラフト 24,970,000円

11 R4.11.21 熱・プラズマ原⼦層堆積装置 ⼀式 アルバック販売株式会社 118,800,000円

10 R4.11.1 東京都内光ファイバ及びデータセンタサービスの提供 ⼀式 アルテリア・ネットワークス株式会社 54,629,300円

9 R4.10.21
広視野4⾊同時撮像装置MuSCAT4⽤の⾼感度冷却CCDカメラおよび予備
シャッター ⼀式

テレダイン・ジャパン株式会社 24,970,000円

8 R4.9.16 薄膜解析⽤全⾃動試料⽔平型X線回折装置 ⼀式 株式会社リガク 45,276,000円

7 R4.9.6 ハワイ観測所基盤計算機システム ⼀式 Alliance Funding Group 19,630.35 USドル

6 R4.9.1 反応性イオンエッチング装置 ⼀式 サムコ株式会社 45,100,000円

5 R4.8.16 基盤処理装置（誘導結合型反応性イオンエッチング装置） ⼀式 アルバック販売株式会社 74,800,000円

4 R4.7.11 化学機械研磨装置 ⼀式 フロントラインテクノロジー株式会社 22,000,000円

3 R4.7.1 集積回路特性評価測定システム ⼀式 株式会社プラムファイブ 19,910,000円

2 R4.6.27 抵抗体薄膜成膜装置 ⼀式 株式会社⽇本シード研究所 44,935,000円

1 R4.6.6 国⽴天⽂台データ解析・アーカイブ・公開システム ⼀式 - 不落 官報の借⼊期間は後⽇修正

国⽴天⽂台 政府調達⼊札


